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OFEROWANE UStUGI
Nanoszenie powtok PVD

Zastosowanie: narzedzia skrawajace, narzedzia do obrébki plastycznej, formy wtryskowe,
a takze czesci maszyn oraz réznych wyrobéw uzytkowych, wykonanych ze stali szybko-

tnacych, stali narzedziowych, weglikow spiekanych.
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zZioty
N srebrno-szary
IrN Zioty
TiCN brazowo-fioletowy
TiAIN szaro-fioletowy
AITiN szaro-fioletowy
AICrN szaro-fioletowo-niebieski

AITICN szaro-fioletowo-niebieski

nACo fioletowo-niebieski
TiXCo miedziany

DLC CROMVIc2 grafitowy
TiB2 szary
BorAC niebiesko-szary

2300-2600
1800-2300
2100-2600
3500-3800
3500-3900
3500-3900
3500-3900
3600-4100
3700-4100
4000-4300
1800-2400
3500-3900
3800-4100
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mmw-b-h-h-h-h-bwmoxm

0,55
0,30
0,40
0,20
0,60
0,70
0,40
0,55
0,45
0,55
0,10
0,35
0,50

Max.
Temp.
pracy T (°C)

700
550
400
700
900
900
850
1200
1200
450
600
900



redukcja kosztow produkgji zwiazana ze zmniejszeniem czestotliwosci wymiany narzedzi
wzrost trwatosci narzedzi przy zwiekszeniu parametréw skrawania i wydajnosci obrébki
zwigkszenie odpornosci detali na Scieranie

poprawa jakosci oraz estetyki produkowanych wyrobdw

zabezpieczenie detali przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych




KONTROLA JAKOSC

Nadzor na kazdym etapie procesu produkgji, jak réwniez posia-

dane nowoczesne oprzyrzadowanie technologiczne i analitycz- ”
ne obstugiwane przez doswiadczong kadre sg gwarancja jakosci i
na najwyzszym poziomie.

Do kazdego zlecenia podchodzimy indywidualnie oraz z nalezyta
starannoscia, tak aby zostato wykonane zgodnie zwymaganiami.
Konkurencyjne ceny, terminowos¢ oraz profesjonalna obstuga to
dlanas kluczowe aspekty w budowaniu zaufania i utrzymywaniu
dobrych relagji biznesowych z naszymi odbiorcami.

SYSTEM IS0

Wdrozony i stale doskonalony SZJ wg
1SO 9001:2015 gwarantuje wysoki poziom
Swiadczonych ustug. Obliguje nas réwniez do

oceny i wyboru tylko sprawdzonych dostawcow
oraz stosowania w procesie produkgji najlepszych surowcow
posiadajacych atesty.
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L;\i Specjalistyczne urzadzenia technologiczne PVD,
\ umozliwiajace realizacje prac badawczych jak réwniez Swiadczenia
® ustug w skali przemystowej.
% D PLATIT model PI411Plus - strefa robocza ¢ 450 x 520 mm
- Y Metaplas lonon (Oerlikon Blazers) model MZ383 - strefa robocza ¢550 x 600 mm

> D t-ITEE Radom Standard - strefa robocza ¢ 460 x 550 mm
) D L-ITEE Radom Standard XXL - strefa robocza ¢ 500 x 1200 mm

/ Specjalistyczng aparature badawcza
I ) Mikroskop metalograficzny NEOPHOT 32 firmy Zeiss — powiekszenie od 50 do 1000x

_ D Mikroskop cyfrowy VHX 1000E firmy KEYENCE — powiekszenie od 0,1 do 5000x

D Optyczny mikroskop pomiarowy Hawk z kamera firmy Vision — powiekszenia do 1000x

k D REVETEST firmy (SM — ocena adhezji cienkich powtok metodg zarysowania.
D Twardosciomierz EMCO-TEST M4R075 — badanie metodg Rocwella
b Twardosciomierz FV-7 firmy Future Tech — badanie metoda Vickersa
P Nano-Hardness Tester firmy CSM — badanie twardosci i modutu Young'a w mikroobszarze
b TesterTribologiczny pin-on-disc DUCOM — badania zuzycia Sciernego do 900°C
P Mikroskop skaningowy SEM TM3000 z detektorem sktadu chemicznego firmy Hitachi —
powiekszenia w zakresie do 30000x



Jesli nasz profil produkgji spetnia Paistwa wymagania,
zachecamy do przesyfania zapytan. Zapewniamy, ze dotozymy
wszelkich starai w doborze najbardziej optymalnego
rozwigzania przynoszacego wymierne oszczednosci dla
jeszcze lepszego funkcjonowania Waszej firmy.

Zbigniew Stomka

Kierownik Laboratorium Technologii Plazmowych
e-mail: zbigniew.slomka@itee.lukasiewicz.gov.pl
tel. (+48) 48 364 92 48
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